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NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします。
尚，NUBICベンチャークラブ特別会員，一般会員にはすでにお知らせしています。

ポリアセン類の合成方法表 題

有機ELディスプレイ，他適用製品

低環境負荷なポリアセン類の合成方法を提供する。目 的

従来，ポリアセン類は，有機ELディスプレイ等の先端技術分野での利用が拡大する一方

で，環境に考慮した合成法の開発には至っていない。

本発明は，高温高圧水中で，有機溶媒も酸塩基触媒も添加することなく，ポリアセン類の

合成を可能とする方法に関するものである。一例として，フタルアルデヒトとキノンを高温

高圧水中で反応させ，還元により容易にペンタセンを回収できるペンタセンキノンを合成

できることを確認した。
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